
 
Uchwała Nr 000-3/1/2010 

Senatu Politechniki Radomskiej 

im. Kazimierza Pułaskiego 

z dnia 29 kwietnia  2010 r. 

 

 

w sprawie: utworzenia na Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii 

i Wzornictwa Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego 

kierunku Kosmetologia oraz studiów pierwszego stopnia 

stacjonarnych i niestacjonarnych  prowadzonych na tym 

kierunku od roku akademickiego 2010/2011. 

 

1. Na podstawie: 

- art. 62 ust. 1 pkt. 6) ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 

2005 r. (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), 

-  § 32 ust. 1 pkt. 9) statutu Uczelni, 

- opinii stałej Komisji Senackiej ds. Dydaktyki i Wychowania (uchwała 

Nr  29/2009/2010 z dnia   19  kwietnia 2010 r.) 

 

Senat Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego tworzy od roku 

akademickiego 2010/2011 na Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii 

i Wzornictwa: 

 

- kierunek studiów - Kosmetologia na poziomie kształcenia – studia pierwszego 

stopnia stacjonarne i niestacjonarne.  

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

W wyniku głosowania jawnego przy liczbie osób uprawnionych do głosowania 

54, liczbie osób obecnych uprawnionych do głosowania 41, w tym obecnych 

w czasie głosowania 41 osób, za głosowało 41 osób, Senat jednomyślnie przyjął 

nn. uchwałę. 

 

Przewodniczący Senatu  

Politechniki Radomskiej 

im. Kazimierza  Pułaskiego 

 

prof. dr hab. inż. Mirosław Luft 


